
Иɡɛɨɪ ɭ ɡɜɚʃɟ ɧɚɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ 

ɤɚɧɞɢɞɚɬ: Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ ɋɚɥɚɬɢʄ 

1. Бɢɨɝɪаɮɫɤɢ ɩɨɞаɰɢ 

 

• ɦɟɫɬɨ ɢ ɝɨɞɢɧɚ ɪɨђɟʃɚ: ɋɚɪɚʁɟɜɨ, 1981. 

 

• ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ:  

      Дɢɩɥɨɦɢɪɚɨ ɧɚ Ɏɢɡɢɱɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (2008),  

      ɩɪɨɫɟɤ: 8,47. 

 

• ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ: 

      Дɨɤɬɨɪɢɪɚɨ ɧɚ Ɏɢɡɢɱɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (2017), 

      ɬɟɡɚ: ɥɚɫɟɪɫɤɚ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɚɥɭɦɢɧɢʁɭɦ-ɬɢɬɚɧɫɤɢɯ ɢ ɧɢɤɥ-ɬɢɬɚɧɫɤɢɯ 

      ɬɚɧɤɢɯ ɫɥɨʁɟɜɚ 

 

• ɡɚɩɨɫɥɟɧ ɭ Иɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ ɮɢɡɢɤɭ ɨɞ 2010. ɝɨɞɢɧɟ 

 

• ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ: 

      ɏɨɥɨɝɪɚɮɫɤɟ ɦɟɬɨɞɟ ɝɟɧɟɪɢɫɚʃɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɬɚɥɚɫɧɢɯ ɮɪɨɧɬɨɜɚ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɤɜɚɧɬɧɢɯ ɤɨɯɟɪɟɧɬɧɢɯ ɟɮɟɤɚɬɚ ɭ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɢ ɚɬɨɦɚ ɢ ɥɚɫɟɪɚ (ɈИ 171017) 
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2. Пɪɟɝɥɟɞ ɧаɭɱɧɟ аɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 

 

• ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢ ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɟ Al/Ti ɢ Ni/Ti ɬɚɧɤɢɯ ɫɥɨʁɟɜɚ 

ɧɚɧɨɫɟɤɭɧɞɧɢɦ ɢ ɩɢɤɨɫɟɤɭɧɞɧɢɦ ɥɚɫɟɪɫɤɢɦ ɡɪɚɱɟʃɟɦ ɭ ɜɚɡɞɭɯɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ 

ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɥɚɫɟɪɫɤɢ ɢɧɞɭɤɨɜɚɧɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (LIPSS) 

 
• ɨɞɪɟђɢɜɚʃɭ ɭɫɥɨɜɚ ɩɪɢ ɤɨʁɢɦɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɢɧɬɟɪɦɟɬɚɥɧɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɢ 

ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟ ɨɤɫɢɞɚɰɢʁɟ ɭɡ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɟ ɨɤɫɢɞɚ 

 

• ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɭɬɢɰɚʁɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɥɚɫɟɪɫɤɨɝ ɡɪɚɱɟʃɚ ɧɚ ɞɜɟ ɬɚɥɚɫɧɟ 

ɞɭɠɢɧɟ (1064/532 nm) ɧɚ ɚɛɥɚɰɢʁɭ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ 

 

• ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɤɨɧɚɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɪɚɱɭɧ ɮɨɬɨɧɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ 

ɬɟɪɦɚɥɧɢɯ ɟɮɟɤɚɬɚ ɤɨʁɟ ɢɡɚɡɢɜɚ ɥɚɫɟɪɫɤɨ ɡɪɚɱɟʃɟ 

 

• ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɱɜɪɫɬɨɬɟɥɧɢɯ ɥɚɫɟɪɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨɦ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɡɚ ɦɟɪɟʃɟ ɞɚʂɢɧɟ 

 

• ɥɚɫɟɪɫɤɢ ɢɧɞɭɤɨɜɚɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɚ ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢʁɚ (LIBS) 
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3. Еɥɟɦɟɧɬɢ ɡа ɤɜаɥɢɬаɬɢɜɧɭ аɧаɥɢɡɭ ɪаɞа ɤаɧɞɢɞаɬа 

 

A. Паɪаɦɟɬɪɢ ɤɜаɥɢɬɟɬа ɱаɫɨɩɢɫа 

 

• 2 ɪɚɞɚ ɭ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɱɚɫɨɩɢɫɢɦɚ ɢɡɭɡɟɬɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ (Ɇ21ɚ), Applied Surface 

Science  (ИɎ=3.387, ɋɇИɉ=1.225) ɢ Laser Physics (ИɎ=3.605, ɋɇИɉ=0.531). 

• 2 ɪɚɞɚ ɭ ɜɪɯɭɧɫɤɢɦ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɱɚɫɨɩɢɫɢɦɚ (Ɇ21), Journal of Optics (ИɎ=2.059, 

ɋɇИɉ=0.746) ɢ Materials Chemistry and Physics (ИɎ=2.259, ɋɇИɉ=0.902). 

• 4 ɪɚɞɚ ɭ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɦ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɱɚɫɨɩɢɫɢɦɚ (Ɇ22), Optics & Laser Technology 

(ИɎ=1.649, ɋɇИɉ=1.298), Optical and Quantum Electronics (ИɎ=1.290, 

ɋɇИɉ=0.629), Materials and Manufacturing Processes (ИɎ=1.888, ɋɇИɉ=1.170) ɢ 

Physica  Scripta (ИɎ=1.204, ɋɇИɉ=0.472). 

 

Б.     Пɨɡɢɬɢɜɧа ɰɢɬɢɪаɧɨɫɬ ɪаɞɨɜа 

 

• ɉɪɟɦɚ ɛɚɡɢ Web Of Science, ɨɛʁɚɜʂɟɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɫɭ ɰɢɬɢɪɚɧɢ ɭɤɭɩɧɨ 11 

ɩɭɬɚ, ɨɞ ɱɟɝɚ 9 ɩɭɬɚ ɢɡɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɚɭɬɨɰɢɬɚɬɟ 
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4. Еɥɟɦɟɧɬɢ ɡа ɤɜаɧɬɢɬаɬɢɜɧɭ аɧаɥɢɡɭ ɪаɞа ɤаɧɞɢɞаɬа 

 

• Ɉɫɬɜɚɪɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɧɚɤɨɧ ɧɨɪɦɢɪɚʃɚ ɛɨɞɨɜɚ ɢ ɩɨɪɟђɟʃɟ ɫɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɦ 

ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɭ ɡɜɚʃɟ ɧɚɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ 
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5. Заɤљɭɱаɤ 

 

• Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ ɋɚɥɚɬɢʄ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɭɫɥɨɜɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ 

ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɧɚɱɢɧɭ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ ɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨɦ 

ɢɫɤɚɡɢɜɚʃɭ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ, 

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ 

ɋɪɛɢʁɟ.  

       Иɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ʃɟɝɨɜ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢ ɪɚɞ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɧɚɭɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ 

ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ɞɚ ɇɚɭɱɧɨ ɜɟʄɟ Иɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚ ɮɢɡɢɤɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɩɨɞɪɠɢ 

ɢɡɛɨɪ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɚ ɋɚɥɚɬɢʄɚ ɭ ɡɜɚʃɟ ɧɚɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ. 

 

• Кɨɦɢɫɢʁɚ: ɞɪ Дɟʁɚɧ ɉɚɧɬɟɥɢʄ (ИɎ), ɞɪ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ Јɟɥɟɧɤɨɜɢʄ (ИɎ),  

       ɞɪ ɋɭɡɚɧɚ ɉɟɬɪɨɜɢʄ (Иɇɇ “ȼɢɧɱɚ”)  
 


